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摘 要

本論文是在描述說明壓電式阻抗型無閥微幫浦的製造與初步的實驗研究，在微尺度的領域中利用剪切形壓電致動器來驅動

微流體是一種新穎的方式。壓電式阻抗型無閥微幫浦是由三層電鑄鎳結構層、兩個玻璃管、一壓電致動器與一玻璃基材所

構成。電鑄鎳元件包含結構底層、流道層、振動板，利用AZ型號之正光阻透過光罩曝光顯影成形來製作電鑄模，將製作

出來的震動板、流道層及結構底層利用微組裝技術膠結成體，而在整體所構成的流道中間的部分是由上薄膜與下薄膜所組

成，是為結構較軟的部份，而在流道兩側是為結構較硬的部分，因結構的設計造成軟硬程度的差異其所造成的阻抗值會不

同。微流體的傳遞是藉剪切型壓電致動器在非對稱中心的驅動所產生的震波，由於波的散射經由流道軟的部分與硬的部份

所相對應阻抗值之差異進而使波部分反射與部分入射，當波的能量疊加到一程度時，水頭壓差因此而產生。實驗結果顯示

根據頻率與震幅兩個參數，幫浦的流向是可逆的，而且水頭升高速率是非線性的。在微流道高15微米寬3公厘的截面下可

達最大流率每分鐘13微升。
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